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摘要(译)

本发明提供一种电场发光显示装置的激光修复方法，为不会造成针孔所
引发的黑点，而能修复短路不良处的技术。其系在异物(100)的周边区域
设定照射区域(111)，以照射激光。不会对附着有异物(100)的有机EL元
件(60)造成伤害，而能防止针孔产生。而且，若对偏离异物(100)的周边
区域照射激光，则其能量将会以照射区域(111)为中心呈同心圆状地传
递，并间接地也供应到异物(100)。因此，可在阳极层(61)与阴极层(65)
之间形成高电阻区，而得以修复异物(100)所带来的短路不良处。
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